Partikelmesstechnik mit dem
Sedimentierungsverfahren

Entwicklung und Konstruktion einer Messvorrichtung



Firma KIMA GmbH

e Mittelstandisches Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern
e Standort Gronau (Westfalen)

* Innovativer Systemintegrator im Bereich der Elektro- und
Automatisierungstechnik

 Weltweiter Kundenstamm in den Bereichen:
e /ement
e Chemie
e Lebensmittel
 Wasser



Gruppe

e Lukas Werner (Urenco)

* Philipp Krampe (Urenco)

e Jorn Weghake (Neudecker und Jolitz)
e Marius Schucker (KIMA)
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Messwertkurve aus einem Laserbeugungsmessgerat
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Soll-Situation (Sedimentierungsverfahren)

Quetschventil 2

* Messergebnis reproduzierbar
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